Disclosed is a nethod for electrochemcally processing HC gas into highly
pure chlorine, whereby an HCl -gas phase el ectrol ysis process is conbi ned
with purified HCO gas, e.g. fromchem cal reactions with hydrochloric
‘galectrolysis and diluted hydrochloric acid. optionally using an oxygen
consum ng cat hode.
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{57) Abstract

Disclosed _is a method for electrochemically processing HCl gas into highly pure chlorine, whereby an HCI gas phase electrolysis
process is combined with purified HC] gas, e.5. from chemical reactions with hydrochloric electrolysis and diluted hydrochloric acid,
optionally using an oxygen consuming cathode.

{§7) Zusammenfassung
Es wird ein Verfahren zur elekirochemischen Aufarbeitung von HCI1-Gas zv hochreinem Chior beschricben. bei dem der Proze8

einer HC1-Gasphasenelekirolyse mit gereinigtem HC1-Gas 2.B. aus chemischen Reaktionen mit ciner Sulzstureelektrolyse mit verdinnter
Salzsdure ggf. unter Verwendung einer Sauerstoffverzehrkathode gekoppelt ist.




